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Hiermit melde ich mich zu dem Preis von 1.390,00 € zu dem RWTH 
Seminar PVD- / CVD- Dünnschichttechnologie an. 
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LAnD*

TELEfOn*
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E-MAIL*

Begrüßung
Prof. Dr.-Ing. Kirsten Bobzin,
Institutsleiterin, Institut für Oberflächentechnik

Einsatzgebiete und Potentiale dünner Schichten
Dr.-Ing. Nazlim Bagcivan,
Oberingenieur, Institut für Oberflächentechnik

Einblicke in die PVD- und CVD-Technologie
Dipl.-Ing. Baycan Yildirim, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Oberflächentechnik

Innovationen aus der Dünnschichttechnologie
Dipl.-Ing. Tobias Münstermann, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Oberflächentechnik

Methoden moderner Ober�ächenanalytik
M.Sc. Ricardo Brugnara, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Oberflächentechnik

Praxisnahe Prüfung dünner Schichten unter 
tribologischer und korrosiver Beanspruchung
Dr.-Ing. Nazlim Bagcivan, 
Oberingenieur, Institut für Oberflächentechnik

Halterungskonzepte für die PVD-Beschichtungstechnik
Dr.-Ing. Stefan Esser, 
Geschäftsführer, 4pvd, Aachen

Besichtigung und Demonstration 
von PVD-Beschichtungsanlagen der unterschiedlichen 
Verfahren (MSIP, AIP, EB-PVD) und Vorstellung aktuell 
laufender Arbeiten am Institut für Oberflächentechnik

Gemeinsames Abendessen

PVD-Schichten für Werkzeuganwendungen
Dr. rer. nat. Werner Kölker,
Leiter Application Development,
CemeCon AG, Würselen

Industrieller Einsatz der Plasmabeschichtungstechnik 
zum Schutz von Bauteilen der Kraftfahrzeugtechnik 
gegen Reibung und Verschleiß
Dr. rer. nat. Ulrich May, 
Spezialist Oberflächentechnik, Abteilung Diesel 
Systeme, Entwicklung Technologie Diesel,
Robert Bosch GmbH, Stuttgart

Beschichtungen für Werkzeuge der Massivumformung – 
Herausforderungen und Möglichkeiten
Dr.-Ing. Christian Hinsel, 
Leiter Werkzeugbau, 
Hirschvogel Umformtechnik GmbH, Denklingen

Von der Bauteilfertigung zur Beschichtung
Dr.-Ing. Christoph Schiffers, Sales Europe, 
technischer Vertrieb Beschichtungsanlagen, 
CemeCon AG, Würselen

Exkursion
Werksführung* bei der CemeCon AG, Würselen
Besichtigung der Arbeitsschritte bei einer PVD- und CVD-
Beschichtung 

Abendimbiss

*Die Firma behält sich vor, Mitbewerbern ein Alternativprogramm anzubieten 

Vorstellung und Durchführung der 
Schichtcharakterisierung an Analytikgeräten 

Führen Sie folgende Prüfverfahren gemeinsam mit den 
wissenschaftlichen Mitarbeitern an den jeweiligen 
Anlagen des Instituts für Oberflächentechnik durch:

Schichtcharakterisierung:
�Å���,�I�C�H�T�M�I�K�R�O�S�K�O�P�I�E
�Å���+�A�L�O�T�T�E�N�S�C�H�L�I�F�F���	�3�C�H�I�C�H�T�D�I�C�K�E�

�Å���/�B�E�R�F�L�•�C�H�E�N�P�R�O�F�I�L�O�M�E�T�R�I�E���	�2�A�U�H�E�I�T�S�M�E�S�S�U�N�G�E�N�

   berührend und optisch)
�Å���.�A�N�O�I�N�D�E�N�T�A�T�I�O�N���	�M�E�C�H�A�N�I�S�C�H�E���%�I�G�E�N�S�C�H�A�F�T�E�N�

�Å���2�¦�N�T�G�E�N�D�I�F�F�R�A�K�T�O�M�E�T�R�I�E���	�0�H�A�S�E�N�A�N�A�L�Y�S�E�
���%�I�G�E�N�S�P�A�N�N�U�N�G�E�N�
��������
   Phasenstabilität)
�Å���'�L�I�M�M�E�N�T�L�A�D�U�N�G�S�S�P�E�K�T�R�O�M�E�T�R�I�E���	�C�H�E�M�I�S�C�H�E���Ì�N�A�L�Y�S�E�

�Å���4�H�E�R�M�O�A�N�A�L�Y�T�I�K���	�7�•�R�M�E�A�U�S�D�E�H�N�U�N�G�S�K�O�E�F�F�I�Z�I�E�N�T�
��
   Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität)

Verbundcharakterisierung:
�Å���2�O�C�K�W�E�L�L�E�N�E�I�N�D�R�I�N�G�P�R�¬�F�U�N�G���	�6�E�R�B�U�N�D�H�A�F�T�U�N�G�

�Å���3�C�R�A�T�C�H�T�E�S�T���	�6�E�R�B�U�N�D�H�A�F�T�U�N�G�


Systemcharakterisierung:
�Å���0�I�N���O�N���$�I�S�K���4�R�I�B�O�M�E�T�E�R���	�2�E�I�B�U�N�G�����6�E�R�S�C�H�L�E�I�•�

�Å���3�C�H�W�I�N�G���6�E�R�S�C�H�L�E�I�•���4�R�I�B�O�M�E�T�E�R���	�2�E�I�B�U�N�G�����6�E�R�S�C�H�L�E�I�•�

�Å���)�M�P�A�C�T���4�R�I�B�O�M�E�T�E�R���	�7�I�D�E�R�S�T�A�N�D���G�E�G�E�N���3�C�H�L�A�G�B�E�L�A�S�T�U�N�G�

�Å���+�O�N�T�A�K�T�W�I�N�K�E�L�M�E�S�S�U�N�G���	�"�E�N�E�T�Z�U�N�G�S�V�E�R�H�A�L�T�E�N�

�Å���3�A�L�Z�S�P�R�¬�H�N�E�B�E�L�T�E�S�T���	�+�O�R�R�O�S�I�O�N�S�B�E�S�T�•�N�D�I�G�K�E�I�T�

�Å���%�L�E�K�T�R�O�C�H�E�M�I�S�C�H�E�R���0�O�L�A�R�I�S�A�T�I�O�N�S�V�E�R�S�U�C�H���	�+�O�R�R�O�S�I�O�N�S��
   beständigkeit)

Diskussion und Verabschiedung

MiTTwOCH 09. Mai 2012 |  8.30 – 17.00 Uhr
GrundlAGen BesCHiCHTunG und AnAlYse

DONNERSTAG, 10. Mai 2012 |  8.30 – 17.00 Uhr
IndusTrielle AnwendunGen

FreiTAG, 11. Mai 2012 |  8.30 – 14.00 Uhr
PrAkTisCHe VersuCHe und AnAlYse


